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摘要(译)

本发明提供一种制造椭圆偏光板的方法，包括以下步骤：在透明保护膜
的表面上形成第一双折射层;将偏振器层压在透明保护膜的表面上;在第一
双折射层的表面上形成第二双折射层;在第二双折射层的表面上形成第三
双折射层。第一双折射层相对于透明保护膜布置在相对于偏振器的相对
侧。形成第一双折射层的步骤包括以下步骤：将液晶材料施加到经过取
向处理的基板上;处理所涂敷的液晶材料，以在基板上形成第一双折射层;
将第一双折射层转移到透明保护膜的表面上。
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